PENG-MS-200

Yuksek Cozunurluklu Gaz Analizoru

donatilabilir.

PENG-MS-200 0-200 AMU 6l¢im araligina sahip 2 bar — 10 Torr seviyelerinden
ornekleme yapabilecek bir kitle spektrometri sistemidir. Sisteminizin 6rnekleme

isterlerine gore yapisi sekillendirilebilir, ekstra hassasiyet icin elektron ¢oklayiciile
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Engineering

Sensor Mimarisi

Pirani Sensori: Atmosfer basincindan 107 Torr seviyesine kadar olan kaba vakum odl¢imlerini anlik
olarak gerceklestirir.

Bayard-Alpert (B-A) iyon Senséri: Sicak katot teknolojisiile 1072 Torr'dan 107° Torr'a kadar olan yiksek
vakum bdlgesinde hassas toplam basing 6l¢UmU yapar.

Kuadrupol Kitle Filtresi (RGA): 107 Torr'un altinda devreye girerek, ortamdaki gaz molekillerini
kutle/yUk (m/z) oranlarina gore ayirir veelektron goklayici ile 1074 Torr kismi basinca kadar yuksek bir
hassasiyetle gercek zamanl analizimkani sunar.

Online Analiz

Kitle Taramasi (Mass Sweep): Belirlenen kitle araligindaki gaz kompozisyonunu, kitle (amu) ve basing
eksenlerinde anlk olarak gésteren temel analiz modudur.

Zamana Bagl izleme (Trend Modu): Tanimlanan maksimum 16 farkli gazin kismi basing degisimlerini
zaman ekseninde gostererek uzun sireli proses takibi saglar.

Sesli Kacak Tespiti (Leak Detection): Hedef gaz yodunlugu arttik¢a frekansi yikselen sesli uyar
Ureterek, ekrana bakmadan vakum sizintilarini tespit etme imkani sunar.

Degas Modu: Yazilim Uzerinden baslatilan 10 dakikalik otomatik elektron bombardimani déngusiyle
iyon tabancasinin yizeylerini temizler ve hassasiyet kayiplarini giderir.

AutoZero (Otomatik Sifirlama): Cok disik seviyeli 6l¢imlerde termal ve cevresel kaynakli arka plan
(baseline) kaymalarini sifirlayarak veri dogrulugunu artirir.

Filament Korumasi

Sistem, ani basing dalgalanmalarina karsi yazilim izerinden kendini korur. Kuadrupol sensorin basinci
5 x 1073 Torr gibi tehlikeli seviyelere ¢ikarsa, Pirani ve B-A sensorleri durumu aninda algilar ve filament
saniyeler icinde kendini kapatarak "Uyku Moduna" geger. Bu 6zellik, filamentin oksitlenip yanmasini
onler.

Vakum Altyapisi

Sistem, yUksek basingli ortamlardan gelen gaz numunelerini kitle spektrometresi analizleri igin gereken
yUksek vakum kosullarina ulastirmak Uzere diferansiyel pompalama mimarisine sahiptir. Cihaz
icerisindeki igne valf ve sisteme entegre edilebilen farkl kapiler kolon boyutlari sayesinde, cihazin ig
analiz basinci farkli gaz profilleri ve proses kosullarina gore kullanici tarafindan optimize edilebilir.

84 L/s kapasitesindeki yuksek pompalama hiziile (N,) icin >10** sikistirma oranina ve 3.75% 107*°Torr
seviyelerine ulasabilen nihai vakum kapasitesine sahiptir.
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Teknik Ozellikler

Ozellik

Aciklama

Kitle 6l¢im araligi

1—200 amu (1-100 veya 1-300 amu, opsiyonel)

Kitle filtresi tipi

Kuadrupol (Quadrupole)

Dedektor Tipi Faraday cup (FC) ve opsiyonel olarak elektron ¢oklayici (EM)
Cihaz, tUm kUtle araligi boyunca ayarlanabilir sabit bir pik
C6zunurlik genisligine sahiptir (AVS std. 2.3'e gore %10 pik yUksekliginde
>0.5 amu ¢0zinirlik)
FCile 5x10%*N, ile 28 amu'da, 2 amu tam pik genisliginde,
Hassasiyet (A/Torr) %10 yukseklikte, 70 eV elektron enerjisi, 6 eV iyon enerjisi ve 2

mA elektron emisyon akiminda 6l¢GImistir.

Minimum Tespit Edilebilir Kismi Basing

5 x 10" Torr. N, ile 28 amu'da, 1 amu tam pik genisliginde, %10
yUkseklikte, 70 eV elektron enerjisi, 6 eV iyon enerjisi ve 2 mA
elektron emisyon akiminda 6l¢ilmUstir. Elektron cogaltici
aktifken 5 x 107 Torr.

Calisma Basinci

UHV'den (Ultra Yiksek Vakum2 bar degerine kadar.Bayard-
Alpert (B/A) iyon sensori icin dnerilen deger 10™Torr'un alti,
RGA icin 1073 Torr'un alti, cogalticiigin 120Torr'un altidir.

Maks. Calisma Sicakligi

50 °C Elektronik, 100 °C Prob

Firinlama (Bakeout) Sicaklig

300 °C (Yalnizca prob, CCU ¢ikarilmis halde)

Toplam Basing Ol¢imi

10 3 Torr'dan Atmosferik basinca Pirani sensori 2x 10710 2 x
10™°Torr'dan 102Torr'a B/A iyon senséri

iyon tabancasi (lonizer)

Tasarim

Termiyonik iyon kaynagi, elektron darbe (impact) iyonizasyonu.

Filament tipi

Yazilim korumali, toryum kapli iridyum. Dahili 1 - 30 W degas
(gazdan arindirma) artig

Elektron Enerjisi

11 - 150 V, programlanabilir

iyon Enerjisi 1-12V, programlanabilir
Elektron Emisyon Akimi 0.1- 4 mA, programlanabilir
Genel

Gaz ile temas eden malzemeler

304 Paslanmaz celik, kovar, tungsten, alimina, iridyum, bakir,
nikel, toryum, platin

Isinma Suresi

30 dakika sonra kitle kararliligi 0.1 amu.

Bilgisayar Arayizi

USB

Yazilim

Windows® 2000, XP, 7, 8,10, 11

Minimum Bilgisayar Gereksinimleri

USB baglanti noktasina sahip bilgisayar.

Gug¢ Gereksinimi 220 VAC
Agirlik 45kg
Dizenlenme tarihi 31.07.2026
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